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(57) Литографические способы изготовления для создания полимерных микроигл, микрозондов и других
микронных структур с острыми наконечниками. В процессе изготовления используют одноэтапное облучение
светочувствительной смолы сверху-вниз через микрошаблон в виде фотомаски, причем соответствующее
изменение/увеличение показателя преломления смолы создает волновод метасостояния в смоле, который
фокусирует дополнительную переданную энергию и образует сходящуюся форму (первый гармонический
микроконус). Энергия дифрагируется через наконечник первого гармонического микроконуса как второй
гармонический луч с образованием второй сходящейся формы (вторая гармоническая форма), смежной с
первым микроконусом, после чего следуют дополнительные третичные гармонические микроконусы, которые
могут быть созданы на этих структурах с применением дополнительной энергии.








































































































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

